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摘要(译)

超声波探头的背衬元件，超声波探头的背衬层及其制造方法，背衬层通
过以一维方式或两个方式布置多个构件而形成，每个构件具有多边形柱
的形状在多个构件中的每个构件设置有形成在其一个侧表面处的导电迹
线的情况下，以更加简单的方式电连接超声换能器阵列，该超声换能器
阵列在声学上连接到背衬层。
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